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‘Andere Werkstoffe auf Anfrage verfigbar.

Wellen, Dichtringsitze, Umlenkrollen, Walzen vTCcs
Einsatz in korrosiven Medien WG
Elektrische Isolation
Fiihrungs- und Leitelemente fiir Textiindustrie
Walzen fiir Papierindustrie
Aligemeiner Maschinenbau WG
Wellen, Dichtringsitze, Umlenkrollen, AL
Verschleihillsen
Bestandigkeit im flissigen Zinn
Paperindustrie
Olindustrie
fiir Drahtglih VINI
Wellen, Lagerungen
i VT499
Wellen, Lagerungen
Ziehwerkzeuge VTos
Verschleiflbuchsen fiir Extruder
Paperindustrie
Olindustrie JIL5425.055
Ersatz fiir Hartchrom, dazu viel bessere SEECD

Schichteigenschaften.




